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摘要(译)

本发明公开了一种阵列基板及其制造方法、液晶面板，涉及液晶显示技
术领域，为解决现有技术中难以对包含GOA电路的阵列基板进行阵列测
试而发明。所述阵列基板包括栅线、栅线测试线、栅线测试端子以及
GOA电路，所述GOA电路与所述栅线连接，所述栅线测试线与所述栅线
测试端子连接，其特征在于，还包括栅线测试控制端子、栅线测试控制
线以及多个测试薄膜晶体管TFT，所述栅线测试控制端子连接所述栅线
测试控制线，每个所述测试TFT的栅极与所述栅线测试控制线连接、漏
极与一条所述栅线连接、源极与所述栅线测试线连接。本发明阵列基板
可用于对包含GOA电路的阵列基板进行阵列测试。
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